Rundschau

Poster fiir die MIS 360° IMPLANTOLOGY

Global Conference

MIS Implants Technologies freut sich,
interessierten Zahndrztinnen und Zahn-

drzten die Moglichkeit einer
Poster-Prasentation auf der
3. MIS Global Conference vom
26. bis 29. Mai 2016 in Barce-
lona, Spanien, vorstellen zu
diirfen. Alle Teilnehmer kon-
nen klinische Fille und/oder
Forschungsstudien zu den
MIS-Implantaten mit koni-
scher Verbindung (C1/V3)
und/oder MGUIDE/CAD-CAM
in Zusammenhang mit dem
Schwerpunktthema der Kon-
ferenz, VCONCEPT, vorstellen.
Da die Poster vom wissen-

schaftlichen Komitee gepriift und vorab
zugelassen werden, miissen interessierte
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360° IMPLANTOLOGY

Teilnehmer bis zum 1. Dezember ein Abs-
tract einreichen (maximal 1 Seite in

Schriftart Arial mit Schrift-
groRe 12 Punkt). Dabei ist
zu beachten, dass alle Pos-
ter-Materialien auf Englisch
abgefasst sein miissen. Die
Poster werden am Konfe-
renzort im ,,Centre de Con-
ventions Internacional de
Barcelona“ (CCIB) in einer
ausgewiesenen Halle pra-
sentiert. Eingereicht wer-
den kénnen die Beitrage per
eMail an michal@mis-im-
plants.com.

Nach einer Pressemitteilung des

MIS Implants Technologies, Minden
www.mis-customers.com/de
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